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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является изучение физических явлений, происходящих на различных этапах

процесса напыления и роста пленок; существующих теорий роста тонких пленок, рассмотрению современных

методов роста и контроля качества пленок, их возможностях и ограничениях; взаимосвязи физических свойств

тонких пленок и покрытий с их структурными особенностями; ознакомить с основными методами формирования

наноструктурных покрытий и пленок, методиками контроля их качества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

Знать:

- особенности свойств тонких пленок и покрытий и области их практического применения применения в электронике и

наноэлектронике;

- физические основы технологий получения тонких пленок и покрытий и методы исследования их структуры и свойств;

- структурные особенности тонких пленок и покрытий, дефекты их структуры, взаимосвязи между структурой и

физическими свойствами.

Уметь:

- переносить полученных знания о технологии напыления тонких плёнок и наноструктурных покрытий на смежные

предметные области и к использованию этих знаний для построения междисциплинарных методических разработок;

- определять экспериментальным или расчетным путем оптимальные режимы проведения отдельных технологических

операций по получению наноструктурных покрытий;

- выполнять экспериментальные исследования структуры покрытий.

Владеть:

- нанесения различных типов наноструктурных покрытий;

- методами контроля параметров тонких пленок и наноструктурных покрытий;

- выполнения анализа структуры тонких пленок и покрытий с использованием специализированного ПО.


